
粉砕機構

セラミックス仕様※

磨砕による粉砕
「圧縮」と「せん断」作用

圧縮：ローラの加圧力
せん断：テーブル回転

VXミルの機内構造と粉砕機構

原料

微粉

※VX-015のみ原料投入はシュート
※小型機のみ

粗粉
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Mn系触媒の粉砕結果

小型のVXミル/VX-015

ここがポイント！

 粉砕の可否確認に必要な原料量は10kg程度

 分級機をマウントしておりシャープな粒度分布の製品を得ることが可能

 低い動力原単位（省エネ）で微粉砕が可能、かつ低振動・低騒音

VX-015設備外観
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